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Введение. Для вхождения в пятерку стран-лидеров по технологиче- 
скому развитию необходимо увеличивать количество НИОКР, направ- 
ленных на создание охраноспособных технических решений и спосо- 
бов. Анализ патентной активности по изобретениям свидетельствует 
о мировом тренде в части сокращения поданных заявок; также были 
определены основные проблемы, препятствующие росту патентной 
активности в России (низкая востребованность изобретений бизнесом, 
сокращение численности исследователей и др.). Из проведенного ана- 
лиза литературы видно, что во многих исследованиях при изучении 
инновационного и технологического потенциала часто не учитывается 
влияние такого важного фактора как размер страны. Также не всегда 
учитывается, что некоторые страны патентуют больше других во всех 
областях техники. Лишь небольшая часть исследователей отмечает ак- 
туальность применения дополнительных показателей с целью мини- 
мизации влияния вышеуказанных факторов. 

Методы исследования. В статье рассматриваются вопросы определе- 
ния наиболее активно развивающихся технологических направлений 
на основе использования индекса относительной специализации (В $]. 
В ходе анализа различных источников информации авторами было вы- 
явлено два подхода к вычислению В$Г: один из них используется па- 
тентным офисом Великобритании, а второй, более распространенный, 
применяется в расчетах Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (\\ТРО). Оба подхода позволяют выявить уже сложив- 
шиеся научно-технологические приоритеты страны и ее место среди 
других стран по каждой из 35 технологических областей, которые выде- 
ляет Международная патентная классификация. За основу в авторском 
исследовании был взят подход исследователей из Великобритании. 
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Результаты и дискуссия. Проводится сравнительный анализ дина- 
мики патентования в Российской Федерации и за рубежом в разрезе 
технологических направлений, приводятся примеры расчета и при- 
менения индекса относительной специализации в построении техно- 
логического атласа патентной специализации. На сегодняшний день 
отечественными фондами поддержки научной, научно-технической 
и инновационной деятельности недостаточно активно используется 
патентная информация с целью технологического прогнозирования, 
необходимого для формирования конкурсных линеек поддержки на- 
учных проектов на перспективу. Это, в свою очередь, может привести 
к неэффективному расходованию их инвестиционных средств. 
Заключение. Авторами разработан технологический атлас патент- 
ной специализации (по выданным патентам) на основе индекса па- 
тентной специализации, который может быть использован как фон- 
дами научной, научно-технической и инновационной деятельности 
при принятии стратегически важных решений в процессе выявления 
инвестиционных приоритетов, так и грантополучателями на этапе 
проектирования технологических решений. На основании проведен- 
ного исследования была составлена матрица рейтинга стран по ин- 
дексу В$1 по каждой из технологических областей, которая позволяет 
определить место 10 стран-лидеров патентной активности в рейтинге 
стран по индексу КЗ! в разрезе технологических областей. 
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патентная аналитика, относительный индекс специализации патен- 
тов, КГ, технологический атлас патентной специализации, приори- 
теты научно-технологического развития, фонды поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности 
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Введение 


Обеспечение технологической независимости и конкурентоспо- 
собности страны за счет создания эффективной системы наращива- 
ния и наиболее полного использования интеллектуального потенци- 
ала нации! предполагает достижение лидерских позиций в областях 
науки и вхождение в пятерку стран-лидеров по приоритетам науч- 
но-технологического развития. 

В соответствии с национальным проектом «Наука» вхождение 
в пятерку стран-лидеров по приоритетам научно-технологического 
развития предполагается как по публикационной активности в меж- 
дународных системах научного цитирования, так и патентной актив- 
ности, в первую очередь по заявкам на изобретения. Изобретение 
представляет собой «новое и обладающее существенными отличиями 
техническое решение задачи в любой отрасли экономики»?, поэтому 
именно на этих результатах интеллектуальной деятельности в меж- 
дународном сообществе делается акцент при патентовании. 

Отмечая современные условия развития интеллектуальной соб- 
ственности, следует выделить наиболее важные тенденции. 

В настоящее время темпы роста российских заявок на изобрете- 
ния ниже, чем темпы роста их регистрации. Во многих программных 
документах в качестве индикаторов преимущественно обозначены 
публикации, и исследователи, публикуя свои результаты до подачи 
заявки, таким образом, отсекают себе возможность запатентовать 
новый неопубликованный результат интеллектуальной деятельности 
(далее — РИД}. Искусственное повышение показателей публикаци- 
онной активности и отсутствие методических рекомендаций для ав- 
торов по защите прав на охраноспособные РИД до их публикации 
приводит к тому, что большая часть опубликованных идей в дальней- 
шем уже не может быть запатентована (с 2015 г. падает коэффициент 
изобретательской активности населения*, и в 2017 г. данный показа- 
тель составил 1,55). 

Отчасти данная тенденция обусловлена снижением кадрового по- 
тенциала в исследовательской среде. Численность исследователей 
впоследниегоды имеет отрицательную динамику, провал наблюдается 
в возрастной структуре среди исследователей от 40 до 50 лет. Это наи- 
более зрелая категория исследователей, представители которой име- 
ют определенный опыт и в связи с отсутствием комфортных условий 





1 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 // СПС «Кон- 
сультантИлюс». 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс». 

3 Действующим законодательством предусмотрена возможность после публика- 
ции технического решения в течении 6 месяцев иметь приоритет при патентовании, 
однако этой возможностью редко пользуются. 

ч Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных 
заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения). 
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работы переходят в другие отрасли или мигрируют за границу. Когор- 
та технологических брокеров и технологических предпринимателей 
не имеет критической массы, необходимо предпринимать ряд мер по 
ее наращиванию. 

Еще одной проблемой является востребованность полученных 
РИД в практической деятельности предпринимательского сектора. 
Внутренние затраты на исследования и разработки должны к 2024 г. 
составить 1847,61 млрд руб.”, при этом около 70 % из них должны 
занимать внебюджетные средства. Доля организаций, осуществля- 
ющих технологические инновации, в России составляет всего 7,5 % 
(2017 г.). Предпринимательский сектор будет вкладывать средства 
в разработку технологий, если у него появится прямая заинтересован- 
ность в применении полученных результатов. Для этого необходимо 
внедрять модель «квалифицированного заказчика», при которой госу- 
дарство, прежде чем объявить конкурс на исследования и разработки, 
должно выявить перечень разработок, пользующихся реальным спро- 
сом у организаций бизнес-сектора; таким образом, будет работать 
двусторонняя магистраль: государство — бизнес — наука. При этой мо- 
дели полученные научной организацией результаты будут востребо- 
ваны, так как предложения от научно-образовательного блока будут 
ориентированы на конкретный заказ организаций бизнес-сектора. 

В России отмечается достаточно низкий уровень экспорта рос- 
сийских технологий на мировой рынок. Доля созданных российских 
технологий, новых для мира, составляет 13 % в общем количестве 
созданных российских технологий (190 технологий, 2017 г.). Боль- 
шое количество российских разработок, созданных по заказу ино- 
странных компаний, не патентуются в российской юрисдикции, а ре- 
ализуются как работы, выполненные в рамках НИОКР. Так, анализ 
патентов в области компьютерных технологий позволил выявить зна- 
чительное количество патентов, зарегистрированных в ЕС и других 
юрисдикциях, где авторами являются российские граждане. 


Анализ международной патентной активности 


По данным У\ТРО°, где представлены данные патентных ведомств 
82-х стран, количество действующих патентов в мире неуклонно рас- 
тет, преимущественно за счет количества изобретений (рисунок 1). 





> Национальный проект «Наука». 
$ УТРО. ОВГ: Вйрвз:// уу. млро лаИропаИеп/шдех.В ит 
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Рисунок 1. Действующие патенты в мире, тыс. ед. 
Еюиште 1. Асйуе раепб ууо ду 4е, т Поизап$ 
Источник: составлено авторами по материалам УТРО. ЧВТ: Врз://Ау\\им3 мироли ра 
Зоигсе: таде Бу 1е аиогз изше УТРО ааа. ОВГ: Бр: 3 .\про пра 


Так, с 2007 по 2017 гг. количество действующих патентов на изо- 
бретения выросло на 105 %, на промышленные образцы - на 45,8 %, 
а на полезные модели — более чем в 5 раз, или на 430 %. 

Среди национальных патентных офисов офис США обладает наи- 
большим количеством действующих патентов (рисунок 2). 

Среди стран-лидеров по количеству действующих патентов, более 
половины из которых принадлежат нерезидентам, выделяются Фран- 
ция, Швейцария, Канада, Нидерланды. Это свидетельствует о нали- 
чии привлекательных условий для патентования и использования 
технологий в данных юрисдикциях (низкая ставка налога по экспорту 
прав на РИД, упрощенная модель патентования на основе использо- 
вания технологий распределенного реестра, развитие высокотехноло- 
гичных производств по конкретным направлениям и др.). 
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Рисунок 2. Топ-10 патентных офисов стран по количеству действующих патентов 
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Анализ всплесков в подаче заявок на изобретения позволил выявить 
взаимосвязь с финансово-политическими кризисами 1998—1999 гг, 
2008 г., 2013 г, которые влияют на патентную активность в мире, сни- 
жая ее. Особенно отчетливо это демонстрирует динамика заявок на изо- 
бретения (рисунок 3). В 2017 г. наблюдается спад патентной активности 
в мире по данным заявкам. В ответ на нестабильную политическую об- 
становку (Брексит, миграция народов из Африки в Европу, внутренний 
кризис в США и др.) темп прироста количества заявок на изобретения 
составил всего 1,4 %. 


Наука. Инновации. Образование. 2019. Т. 14, №1 
5сепсе. мпоуайоп. Едисайоп. 2019. Ио. 14, по 1 


Технологический атлас патентной специализации как инструмент... 15 





3500 - $2 кор и $3 20 
3000 | ‚ 80 
5500 - - 6,0 
2000 ыы 
| 20 

1500 — и 
1000 — р 
500 ‚4.0 
о . 6.0 


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
шиши Количество заявок на патентование изобретений в мире, тыс. ед. 


Митфег оГрагети аррИсайоп; мотаилае, т Поизапа 


—®— Темп прироста, % 
Стомуй паие, % 


Рисунок 3. Заявки на патентование изобретений в мире 
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Средний прирост заявок на изобретения с 2011 по 2017 гг. соста- 
вил 6,7 %, что почти в полтора раза превышает значение периода 
2004—2011 гг. По данным УТРО, самую высокую активность в этой 
сфере проявляет Китай: в 2017 г. заявителями из Китая было подано 
на 3,9 % заявок больше, чем в 2016 г. (самый высокий прирост сре- 
ди 20 стран-лидеров патентования) (рисунок 4). Россия же, напротив, 
в последние годы стала сбавлять темпы прироста патентов, пик кото- 
рого пришелся на 2012 г. и составил 34 379 заявки (по происхожде- 
нию заявителя — Россия). 
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Рисунок 4. Заявки на патентование изобретений 
по происхождению заявителя, ед. 
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В рамках государственного задания Минобрнауки России коллек- 
тивом РИЭПП была разработана таблица соответствия приоритетов 
НТР, зафиксированных в Стратегии научно-технологического разви- 
тия РФ, кодам Международной патентной классификации (МПК), ко- 
торая впоследствии была согласована РАН. 

На основании разработанной таблицы соответствия был проведен 
анализ динамики заявок на изобретения. По количеству российских 
заявок на изобретения в разрезе приоритетов НТР в 2017 г. по срав- 
нению с 2016 г. в целом наблюдается положительная динамика при- 
роста. Лидирующие позиции занимают приоритет В «Переход к пер- 
сонализированной медицине. ..», приоритет Д «Противодействие тех- 
ногенным биогенным, социокультурным угрозам...», приоритет А 
«Переход к передовым цифровым технологиям...» (рисунок 5). От- 
дельными технологическими направлениями, давшими прирост по 
приоритетам НТР, являются экологические технологии (+59 %), теп- 
ловые процессы и аппаратура (+57%), новые материалы (+49 %), ме- 
дицинские технологии (+44 %), компьютерные технологии (+35 %), 
анализ биологических материалов (+34%) и др. 
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Рисунок 5. Патентная активность российских изобретателей 
по заявкам на изобретения в разрезе приоритетов НТР 
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Низкие темпы роста патентной активности в России объясняются 
следующими факторами: 

— нехваткой специалистов в сфере интеллектуальной собственно- 
сти (патентных поверенных, специалистов по продвижению интел- 
лектуальной собственности, технологических брокеров, технологи- 
ческих предпринимателей, инженеров-исследователей); 

— низкой культурой в области стимулирования деятельности изо- 
бретателей (отсутствие значимой выгоды в получении патента для 
изобретателя’); 

— долгой процедурой оформления патента (иногда до 2 лет); 

— низким уровнем развития финансовых инструментов, таких как 
оценка, страхование, залог интеллектуальной собственности. 

В России наблюдается отрицательная динамика подаваемых РСТ 
заявок, и их доля в общем количестве национальных заявок не превы- 
шает 2,15 %. По данным УТРО, Россия в 2017 г. находилась на 23-м 
месте по количеству подаваемых РСТ заявок (905 ед.) (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Динамика РСТ заявок в миреза 2017-2018 гг. 
Ефите 6. Рупапис$ оЁ РСТ аррНсаНоп$ ууо думе, 2017—2018 
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Основными причинами низкого уровня патентной активности рос- 
сийских заявителей за рубежом являются: 

— дефицит финансовых средств у российских заявителей в сочета- 
нии с высокими затратами на зарубежное патентование; 

— отсутствие в штате большинства компаний (особенно малых 
и средних) узкоквалифицированных специалистов со знанием зару- 
бежного патентного законодательства и навыками ведения делопро- 
изводства по зарубежным заявкам. 

За рубежом широко применяется практика поддержки заявителей 
при зарубежном патентовании перспективных разработок, о чем сви- 
детельствуют данные статистики. Так, мировыми лидерами по коли- 
честву РСТ заявок в 2018 г. являются США, Япония, Китай. 

В России эту поддержку оказывает Российский экспортный центр 
(РЭЦ), однако считаем необходимым введение региональных про- 
грамм «Инновационный ваучер», ориентированных на формирование 
культуры работы с РИД и позволяющих оперативно получить финан- 
сирование, необходимое для решения конкретных точечных практи- 
ческих задач, связанных с созданием и внедрением технологий, в том 
числе поддержки патентования. Реализация данного инструмента 
предполагается планом реализации Стратегии научно-технологиче- 
ского развития РФ°. 

Долгосрочная корпоративная стратегия предполагает внедрение 
новых технологий и инноваций. Низкий уровень востребованности 
РИД влияет на инвестиционную привлекательность бизнеса. По 
разным оценкам, не более 3—5 % созданных российских патентов 
реализуется в экономической деятельности (рис. 7). Так, по данным 
Росстат, в 2017 г. использовалось 240 054 ед. передовых производ- 
ственных технологий, при этом число запатентованных изобрете- 
ний в используемых технологиях составило только 9 127 ед. (3,7 % 
от действующих патентов на изобретения в 2017 г.). Основными 
причинами такого положения являются низкий уровень рыночного 
потенциала российских патентов и, как следствие, низкий уровень 
коммерциализации. 

Для нивелирования данного факта следует проводить патентные 
исследования до начала реализации исследовательского проекта. Не- 
обходимо включить это условие в конкурсную документацию про- 
фильных мероприятий реализации государственной программы «На- 
учно-технологическое развитие Российской Федерации», нацпроекта 
«Наука» и др. 





) Коллективом РИЭПП разработан проект региональной программы «Иннова- 
ционный ваучер» в рамках гранта РГНФ. 
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Рисунок 7. Динамика запатентованных изобретений в используемых 
передовых производственных технологиях, 2011—2017 гг. 
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{есвпо!о21е$, 2011-2017 
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Таким образом, все большую актуальность приобретают вопросы 
повышения уровня патентной активности и практического примене- 
ния объектов интеллектуальной деятельности как в России, так и за 
рубежом. 

Важную роль в этом направлении могут играть фонды поддерж- 
ки научно-технической деятельности, в том числе венчурные фонды, 
задачей которых является, кроме прочего, стимулирование и про- 
движение наиболее перспективных исследований и разработок и по- 
вышение конкурентоспособности отечественной промышленности 
с учетом ее специализации. Одним из направлений повышения эф- 
фективности работы фондов является выявление перспективных тех- 
нологических направлений, а также идентификация технологических 
вызовов и спроса на изобретения с целью их дальнейшего эффек- 
тивного введения в хозяйственный оборот. Диагностика научно-тех- 
нологических приоритетных направлений, на наш взгляд, является 
значимым инструментом, применяемым фондами в целях поиска пер- 
спективных направлений технологического развития и эффективного 
освоения инвестиций. 


Обзор литературы 


В зависимости от задач социально-экономического развития стра- 
ны-лидеры инновационного развития концентрируют свои ресурсы 
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и усилия в научных исследованиях и разработках в различных об- 
ластях техники. При этом значимость патентов варьируется в раз- 
личных отраслях промышленности. Как отмечается в ряде докладов 
УТРО", в отраслях с коротким жизненным циклом продукта (напри- 
мер, электронике) патенты могут иметь меньшее значение, посколь- 
ку патентуемые технологии могут морально устаревать ко времени 
выдачи патента. И напротив, патентная защита является критически 
важным фактором в химической и фармацевтической промышленно- 
сти. Это связано с долгосрочным процессом исследований и разрабо- 
ток в этих отраслях, в сочетании с тем, что химические и фармацев- 
тические продукты могут быть легко скопированы после появления 
на рынке. Коммерческая привлекательность патентов в различных 
отраслях достаточно вариативна, как и интерес изобретателей к па- 
тентованию в различных сферах. Например, на компьютерные тех- 
нологии приходится наибольшая доля патентных заявок из Канады 
и США. В Швейцарии и Великобритании, как правило, подают боль- 
шое количество заявок на фармацевтические препараты. Во Франции 
и Германии наибольшая доля общего числа заявок приходилась на 
долю транспорта, в Японии -— на электрические машины, а в Нидер- 
ландах — на аудиовизуальные технологии. 

Для измерения технологического потенциала той или иной стра- 
ны рассчитывается индекс относительной специализации (В ЗП) кото- 
рый определяет степень концентрации изобретательской активности 
в конкретных областях техники. К$[ показывает, например, что Бра- 
зилия, Нидерланды, Германия, Бельгия и Швейцария имеют высокую 
концентрацию заявок в химии материалов, Израиль — в компьютер- 
ной и медицинской технике, а Австрия, Бельгия, Китай и Россия име- 
ют превышающую средний показатель концентрацию заявок в метал- 
лургических технологиях. Европейские страны, такие как Франция, 
Германия, Швеция, Италия и Испания, имеют более высокие значе- 
ния индекса в технологиях, связанных с транспортом; Япония, Респу- 
блика Корея и Сингапур — с полупроводниками. 

Ценным источником определения и уточнения перспективных на- 
учно-технологических направлений является патентная информация. 

Анализ литературы по тематике исследования показал, что боль- 
шинство авторов [1-4] подчеркивают актуальность анализа патент- 
ной информации и его применения в качестве инструментов иссле- 
дования и выявления перспективных направлений и приоритетов 
в области технологического развития и технологических возможно- 
стей страны. С. Гее, В. Капо, 7. Зв в качестве предварительного эта- 
па исследований и разработок считают необходимым использование 
патентного анализа [5]. 

Патентная информация на этапе планирования исследовательских 
проектов, а также для налаживания партнерских отношений и объ- 





Ю УЛРО. У/ойа ПиеПесва| Ргорецу Кером 2013—2017. Источник: ОВГ: В@рз:// 
ум. улро.шё (дата обращения: 12.08.2018). 
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единения усилий в области НИОКР по инвестированию в перспек- 
тивные технологии имеет большое значение для усиления роста вы- 
сокотехнологичных секторов [6-7]. 

В последнее десятилетие отмечается устойчивый рост применения 
различных инструментов патентного анализа в целях управления на- 
учно-технологическим развитием как на макро-, так и на микроуров- 
не. Большинство авторов [8—15] в качестве комплексного инструмента 
рассматривают патентный ландшафт, который наиболее эффективно 
применяется для определения уровня инновационного развития и су- 
ществующих научно-технологических перспектив, а также для опре- 
деления вектора прикладных исследований. 

Отметим, что во многих исследованиях при изучении инновацион- 
ного и технологического потенциала на основе анализа патентной ин- 
формации часто не учитывается влияние такого важного фактора как 
размер страны. Также не всегда учитывается, что некоторые страны 
патентуют больше других во всех областях техники. Лишь небольшая 
часть исследователей [16-20] отмечает актуальность применения до- 
полнительных показателей с целью минимизации влияния вышеука- 
занных факторов. Так, 7. Латез и Н. Котип выделяют среди значимых 
факторов, определяющих межстрановые различия в технологическом 
потенциале, размер рынка. К. Мепте!| и Г.. МатеВег отмечают недоста- 
точность при проведении инновационной разведки подходов с при- 
менением абсолютных значений и используют новый метод, основан- 
ный на теории сравнительных преимуществ с использованием КЗ]. 

Таким образом, использование дополнительных относительных 
показателей является, на наш взгляд, необходимым условием эффек- 
тивного технологического прогнозирования. 

Исследуемый инструмент может быть использован для технологи- 
ческого прогнозирования организациями, для определения значимо- 
сти полученных результатов в рамках проведенных исследований за 
счет средств государственного бюджета, для формирования актуаль- 
ных технологических запросов на исследования со стороны фондов 
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятель- 
ности, а также федеральных органов исполнительной власти. 

Особое значение патентная информация приобретает в условиях 
глобальной конкуренции в научно-технологической сфере. Ее воз- 
можно использовать в качестве эффективного инструмента при фор- 
мировании инвестиционных приоритетов и планов по НИОКР. 

Фонды могут использовать В$] как ориентир для анализа эффек- 
тивности вложения инвестиций в определенные разработки, поиска 
приоритетных направлений ИиР, прогнозирования востребованности 
технологии при коммерциализации. 
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Методы исследования 


В результате анализа различных источников информации автора- 
МИ было выявлено два подхода к вычислению индекса ВЫ. Один ИЗ 
них используется патентным офисом Великобритании и рассчитыва- 
ется по формуле: 


щи 


К51 = 10910 (м т ^°), (1) 


где и, — количество патентов в стране 1 по конкретной технологиче- 
ской области у; п „- количество патентов по технологической области 
ув мире; №, — общее количество патентов в стране # № — общее коли- 
чество патентов в мире. 

Второй подход, более распространенный, применяется в расчетах 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (УТРО): 


Ест ХЕ 
ВЯ = 1090 тет) в 


где Р..- количество патентных заявок одной страны С в Раиву- 
емой области техники Т за определенный период времени, ед.; ХР. 
количество патентных заявок одной страны С по всем ое 
техники за определенный период времени, ед.; ХРС — количество па- 
тентных заявок всех стран по всем областям техники за определен- 
ный период времени, ед.; ХРТ — количество патентных заявок всех 
стран в анализируемой области техники Т за определенный период 
времени, ед. 

Оба подхода имеют право на существование, и смысл, заложенный 
в расчетах, позволяет выявить уже сложившиеся научно-технологи- 
ческие приоритеты страны и ее место среди других стран по каждой 
из 35 технологических областей, которые выделяет МПК. 

ВКЗГ позволяет выделить технологические направления, которые 
имеют более высокий уровень концентрации усилий патентования 
в конкретной стране, в сравнении с другими странами в общеми- 
ровом потоке. Фактически В$Т демонстрирует фокусировку усилий 
и концентрацию ресурсов той или иной страны в конкретной пред- 
метной области научно-технологического развития относительно фо- 
кусировки усилий в данном направлении других стран. 

ВЫ1 рассчитывается как дополнение к абсолютным значениям ко- 
личества патентов, с тем чтобы минимизировать влияние такого фак- 
тора как размер страны и учесть, что некоторые страны патентуют 
больше других во всех областях техники. В $1 представляет отноше- 
ние удельного веса патентов в определенной технологической обла 
сти конкретной страны к удельному весу патентов данной страны в об- 
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щем объеме патентования. Полагаем, что использования КЗГ фон- 
дами поддержки научной, научно-технической и инновационной 
деятельности является важным элементом в их системе планирова- 
ния поддержки научных исследований и разработок. В связи с этим 
в систему мониторинга и оценки результативности исследований 
и разработок, поддерживаемых фондами, целесообразно включить 
индекс В З[. 

В ходе исследования были рассчитаны значения индекса К$] по за- 
явителям из России и российскому патентному офису (по формуле 1) 
по 35 технологическим областям, выделенным \\ТРО (таблица 1). 


Таблица 1. Технологические области, выделяемые УТРО 
ТаЫе 1. ТесВпо1озса| агеа$ ассогато $0 УТРО 


№ Название технологической области / Тесбпооз1са] агеа 
1 | Пищевая химия / Еоо4 спешу 
2 | Анализ биологических материалов / Апа|уз1$ о 1о|о21са| та{ега]$ 


3 | Микроструктурные и нанотехнологии / Мпсго-зиласига| ап папо-{есБпоюгу 
4 | Металлургия / МеаЦогеу 
5 | Фармацевтика / РВаптасеийса!5 
Машины специального назначения / Оег зрес1а| тас без 
7 | Гражданское строительство / СУ! епошееппе 
Технологии в области химии / СБептса| епотееппе 


Измерение / Меазигетепи 


рт 
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Результаты и дискуссия 





Анализ КЗ[ по патентам на изобретения по происхождению зая- 
вителя — Россия позволяет оценить скорость патентования россий- 
ских заявителей по технологическим областям за последние три года, 
тем самым оценив эффект от научно-технической политики в разрезе 
данных областей, а также основные зарубежные юрисдикции, в кото- 
рых работают российские изобретатели (рисунок 8). 
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Количество патентов на изобретения, 
В полученных российскими 
заявителями, 2017 г. 
2 Е М№Митёет орриепб оГКизяап аррИсат5 
1500 0,200 0,200 ру есйпоовтса! агеа, т 2017 


ПИ 0.571 
МИН 0.527 
ШИ 0.316 
ВИ 0.275 
ШИ 0.258 
ШИ 0.237 
ШИ 0.215 
Ши 0.206 
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30 -0,559 ИИ 
31 0,639 ШИ 
32 10.722 И 
33 -0,729 ПИ 
34 -0,849 ПВН 
35 -0,903 ПЕНИИ 








Рисунок 8. Результаты расчета В$Т по патентам на изобретения, 
полученным российскими заявителями в разрезе технологических областей 
(по происхождению заявителя — Россия), 2015—2017 гг. 

Еоиште 8. ВТ ог 1е раёеп 5 о! Визап аррНсап 6. МишБег 
07 рафеп5 Бу тесппо1оз1са| агеа (Ви$1ап оно), 2015—2017 


Источник: составлено авторами по материалам УТРО. ЧВГ: Врз://\у\ 3 марош ра 
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По скорости патентования (КТ) российские заявители среди 
других стран занимают лидирующие позиции по пищевой химии, 
анализу биологических материалов, микроструктурным и нанотех- 
нологиям. КТ отражает сравнительную оценку доли конкретной тех- 
нологической области страны. 

Анализ В$[ по патентам на изобретения по патентному офису — 
Россия позволяет оценить привлекательность российской юрисдик- 
ции не только для резидентов, но и нерезидентов. Результаты данного 
анализа позволят ответить, в каких областях развивается националь- 
ный технологический рынок в части создания новых технологиче- 
ских решений. Концентрация усилий по патентованию технологий 
в конкретной области и конкретной юрисдикции позволяет опреде- 
лить, есть ли спрос на данные технологии, либо, патентуя, но не давая 
право использовать эту технологию в данной юрисдикции, ряд ком- 
паний таким образом ведет конкурентную борьбу (рисунок 9). 

По скорости патентования (В$Т) в российском патентом офисе ли- 
дирующие позиции занимают такие же технологические области, как 
и по заявителям (пищевая химия, анализ биологических материалов, 
микроструктурные и нанотехнологии). 

Наибольшее количество нерезидентов в структуре патентов на 
изобретения по конкретной области в российском патентном офисе 
наблюдается в области цифровой связи, аудиовизуальных техноло- 
гий, а также текстильных и бумагоделательных машин (рисунок 10). 
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В$1 Количество патентов, выданных 
в российском патентном офисе, 2017 г. 
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Рисунок 9. Результаты расчета В5Т выданных патентов на изобретения 
в разрезе областей технологии (по патентному офису -— Россия) 
Еюиге 9. ВТ Бу фесппоюз1са1 агеа. МитЪег 0Ё ра{епё5 Бу {есВпо]оо1са1 
агеа (Визчап рабепё осе) 


Источник: составлено авторами по материалам УТРО. ОВГ: В@рз:/Ау\ 3 маро.ш\ Ира 
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Рисунок 10. Соотношение выданных патентов в Роспатенте 
по технологическим областям в разрезе заявителей 
Ефиге 10. Вано оЁ ге епт апд поп-ге$ еп шт пе пипфег 
07 раепб огащед Бу Возраепь Бу фесппооз1са! агеа 


Источник: составлено авторами по материалам \ТРО. ОВГ: БИрз://у\у\\ м3 маро лира 
Зоигсе: таде Бу 1е ап огз изше \МТРО ааа. ОВГ: БИрз://Лу\им 3 .\аро лира 
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Например, индекс В$Т, рассчитанный по патентам в области циф- 
ровой связи, полученным заявителями из России, составляет -0,962. 
Этот же показатель, рассчитанный по патентам, выданным в россий- 
ском патентном офисе составил -0,372. При этом соотношение патен- 
тов, выданных в российском патентном офисе по направлению «циф- 
ровая связь», отнюдь не в пользу резидентов, и количество патентов, 
выданных иностранным заявителям, составляет 85 %, что существен- 
но увеличивает общее количество патентов, выданных в России, тем 
самым повышая индекс В $] в целом по офису. Аналогичную тенден- 
цию можно наблюдать и по остальным технологиям, где количество 
патентов, выданных иностранным заявителям, превышает количе- 
ство патентов, выданных российским заявителям. 

На основании предложенных вариантов расчета ВЗТ (по заявите- 
лям и по патентному офису) нами был разработан Технологический 
атлас патентной специализации (по патентам на изобретения), кото- 
рый размещен на сайте В@р://Рлп4$.пер.га. 

В качестве примера рассмотрим технологическую область «Пище- 
вая химия» (рисунок 11). 
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Греция / Стеесе 


А 
=—_ 064 
ианнинии 0.657 


Дания / Депиматй ини 0.475 
Нидерлаюлы / Меет/стбу нии 0.411 
Швейшария / Эмо але ии 0.265 
Малайзия / Мау ва ии 0,240 
Испания / бум Шиа 0.222 
Пользна / РоГаты? и 0.156 
р Мексика / Меусо а 0,151 
и Китай / СМиа Ш 0,145 
Бразилия / ВтазИ 1 0,106 
Республика Корея / Кери Ис о/ Когеа В 0.064 
Беларусь / Вейатыз в 0.055 
Бельгия / Век \мли -0.003 
Норвегия / Могжау 0.004 
Австралия / Лызтайа  -0.101 
Изранль / Агое/ -0,143 08 


Великобритания / (К „0,172 в 
США / (ЗА -0.241 вая 


-1 000 1000 3000 
Республика Корея / КериМ/ о/ Когеа ты >65 
США / (54 вааанаиииинии” 1953 
Япония / Лоре Баиииииииии- 192 < 


Нидерланды / Мелегалоь Вващи 577 
Швейцария / Энитет/ат ща” <$6 
Германия / Селиону № 395 
Франция / Раисе №8 3450 
Дания / енинсгй № 540 
Велижобритания / ИК № }75 
Италия / оу № |153 
Испания / рат № 116 
Бельгия / Веейит 1196 
Канада / Сала №137 
Украшиа / (Луае } 133 
Польша / Ро{ата } (33 
Австралия / Акитайа } 147 
Беларусь / Вейатиз } $3 
Швеция / Эмефем | 49 


Количество выданных патентов 
№итьег о} рейетх 


315 #216 #5217 


$000 


Китай / Сто ии те 


Россия Алина тет 


По патентному офису 
Ву райет ойсе 


Греция / Стеесе ж‘` 
Россия / Лизу 
Украима / (Лгате 
Венгрия / Нипату 


Испания / рабу ии 0.370 
Чешская республика / Сзесй Кери Ис нии 0.316 
Бразилия / Влас ини 0,303 
Малайзия / Мааума ИВ 0.259 
Австралия / Аизгайа и 0,193 
Дания / Деллватй вии 0.156 
Полыша / Ройал ии 0,175 
Республика Корея / Керм Ис о/ Котеа ши 0.102 
Китай / СМла ши 0,092 
Камала / Сапода ша 0,091 
Мексика / Мехко Ш 0.064 
Марокко / Могоссо -0,042 Ш 
Нидерланды / МефеН отв  -0.06$ 


Финляндия / Рицатф „0,140 ви 
Япония / Лара" -0,158 ШЕИ 
ЮАР / ой АЙКа-0.192 пииии 


о 1000 3000 4000 $000 


Китай › С ии тт 
Республика Корея /КериМК о/ Когеа Бат тии 2353 Г 
Япония Лтрол вв | < 
США / ЗА Баиннииь | о 
Россия / Кызиа 
Австралия / Аызтайа ва 434 м 
Канала / Сато ва” 345 
Межсика / Мехко ви 14) 
Малайзия / Майтуз а | 123 
Украииа / (Ллатей' 117 
Франция / Ргатсе} 74 
Польза / РойажЬ 7} 
Испакия / ра} 6) 
Бразилия / Вгаг ИР 53 
Нидерааиды / Мефейат) 33 
Великобритания / /К] 31 


2000 


Сербия / бег Ма! 54 
Греция / Стеесе| $0 
Германия / Сеттату| }9 
Бельгия / Веснин 19 


2015 #2016 #53} 7 


Рисунок 11. Технологический атлас патентной специализации 
(по патентам на изобретения) — Пищевая химия 
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Источник: составлено авторами по материалам \ТРО. ОВГ: Б@рз://\\у м3 про лира 
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Как было указано выше, Российская Федерация занимает первое 
место в мире по индексу В $1 по выданным патентам в области пище- 
вой химии по происхождению заявителя, что означает, что в данном 
направлении резиденты нашей страны получают больше патентов, 
чем представители других стран, в соответствии как с общим объемом 
патентования российскими резидентами по всем технологическим 
областям, так и уровнем патентования по данной технологической 
области в мире. Такая тенденция сохраняется с периода 2013-2016 гг. 
Высокий индекс патентной специализации конкретной технологиче- 
ской области по патентному офису страны означает, что в данном па- 
тентном офисе выдается больше патентов по данному направлению, 
чем по другим, учитывая объемы как общего патентования в стране, 
так и данной технологической области в других странах мира. 

Лидерами по количеству выданных патентов на изобретения по 
пищевой химии по происхождению заявителя являются Китай, Корея, 
США. Однако по индексу В$Т 1-е место занимает Россия, а 2-е и 3-е 
места — Украина и Греция, которые даже не входят в тройку лидеров 
по количеству патентов в указанной технологической области. В дан- 
ном случае индекс КЗГ нивелирует размеры страны и дает понять, 
что Украина и Греция, по сравнению с другими странами и другими 
технологиями, больше концентрирует свои усилия на патентовании 
в области пищевой химии. 

По значению индекса К $1 (по патентному офису) Роспатент усту- 
пает лишь патентному офису Греции. Это означает, что в Греции доля 
патентов по пищевой химии в общем объеме патентов в патентном 
офисе выше, чем в России. 


Заключение 


ВЗГ позволяет выявлять технологические приоритеты и техно- 
логическую специализацию стран для выстраивания научно-техни- 
ческой политики. Кроме того, значения данного индекса позволяют 
формировать технологический атлас патентной специализации стран 
мира, который дает возможность визуализации мировой патентной 
активности и специализации в определенной технологической обла- 
сти (рисунок 12). 
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Мах 1 
(1 место) Россия / (1 расе) Визяа 
0,935 Греция (1 место) / Стеесе (1*' расе) 


(2 место) Украина / (2”4 р/асе) Иётате 0,67 0,857 0,819 Россия (2 место) / Киззйа (24 расе) 
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Рисунок 12. Фрагмент технологического атласа патентной специализации 
стран мира по индексу В$Г в области пищевой химии (топ-20 стран) 
Еюиге 12. А йастепе оЁ Фе 1есвпо1ос1са| аЧа$ оЁ раепЕ зречаН7айоп 
Бу ВТ ш Гоо4 сВепибгу (юр 20 соипеле$) 


Полученную путем построения технологического атласа информа- 
цию могут использовать фонды поддержки научной, научно-техни- 
ческой и инновационной деятельности при принятии стратегически 
важных решений в процессе выявления инвестиционных приорите- 
тов. Технологический атлас патентной специализации на основе рас- 
чета индекса В $1 становится актуальным инструментом для: 

— _ определения возможности развития современных технологий; 

— _ определения приоритетной технологической области конкрет- 
ной страны; 

— _ определения инновационного потенциала страны; 

— определения перспективных глобальных рынков при выборе 
приоритетов науки и технологий; 

— разработки рекомендаций по развитию стратегии в области 
промышленной собственности применительно к изобретениям; 

— — проведения анализа с целью принятия решения о совершении 
сделки; 
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— оценки изобретений (рыночного потенциала, новизны и изо- 
бретательского уровня, коммерческого потенциал и пр.) с точки зре- 
ния их рыночных перспектив и патентоспособности; 

— получения информации о потенциальных экспортных рынках. 

На основании расчетов К$] нами составлена матрица (таблица 2), 
в которой определено место стран-лидеров по патентной активно- 
сти (топ-10) в рейтинге стран по индексу КЗТ по технологическим 
областям. 

Таким образом, несмотря на то, что лидерами по количеству патен- 
тов в большинстве технологических направлений являются Китай, 
США и Япония, они не всегда занимают лидирующие позиции по 
индексу КЗ в определенных технических областях, т. е. данные стра- 
ны не концентрируют свою патентную активность на определенной 
технологической области. Также можно обратить внимание, что в об- 
ластях «цифровая связь», «гражданское строительство», «телеком- 
муникации», «технологии в области медицины», «биотехнологии», 
«химия высокомолекулярных полимеров», «технологии в области хи- 
мии» и «тепловые процессы и устройства» ни одна из стран-лидеров 
по патентной активности не выделяет какое-либо из перечисленных 
направлений в качестве одного из основных приоритетов развития. 
Так, в области цифровой связи наибольшее значение индекса К $1 за- 
фиксировано у Барбадоса (1,098), т. к. информационные технологии 
в сфере финансовых услуг являются новым приоритетным направле- 
нием экономического развития страны. В области гражданского стро- 
ительства 1-е место по индексу К$Г занимает Норвегия с показате- 
лем 0,684, т. к. является передовым государством в сфере жилищного 
строительства. Несмотря на это, по количеству патентов в данных об- 
ластях Барбадос отстает от лидера патентования в указанной техно- 
логической области в 160 раз, а Норвегия -— в 24 раза. Также отметим, 
что Россия концентрирует свои усилия по развитию в 5 областях из 
35, в то время как один из лидеров патентной активности (Япония) 
концентрирует свои усилия в 7 областях. 

Таким образом, КЗ[ по заявителям позволяет оценить научно-тех- 
ническую политику страны в части создания благоприятных условий 
для разработки технологий по конкретному технологическому на- 
правлению, а К$Г по офису отражает, насколько внутренний рынок 
технологий по конкретному направлению привлекателен для инвес- 
торов. 
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Таблица 2. Место 10 стран-лидеров патентной активности в рейтинге стран 
по индексу В$1 в разрезе технологических областей 

































































































































































Место страны по индексу К$ в разрезе 
технологических областей 
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4 Цифровая связь США, К.РК * * * = * * ж | * * * 
5 Базовые процессы США, Я, К * * 4 * * * * = * 
г: коммуникации 
6 Компьютерные технологии |СПТА, К, Я г || № з ыы ы р Ве ыы ыы 
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18 |Пишевая химия К, РК. США * > * * «|= |1 = 
19 |Химия материалов К. США, Я ы * * * * * |= * 2 
20 |Металлургия К. Я. США * * * * * 
21 |Поверхностные технологии, |Я. К.США * |3 * * * | *ж|ж * * 
= покрытие 
22 |Микроструктурные К. США.Я * > * = ® > «| * з * 
-^ и нанотехнологии 
Технологии в области К. США.Я 
23 * * * * * а * ж *® * 
химии 
24 Технологии в области К. Я. США а т р ыы ы м и & м 
экологии 
25 |Обработка К, Я. США & ы ы ы ыы * № = * ыы 
26 |Станки К, Я, США = * * * * * * * * 
27 |Двигатели. насосы, турбины |Я. США.К * а ыы * г ВО > | * 2 ыы 
Текстильные як. сша 
28 |и бумагоделательные < м ыы ® ыы < м = ы ыы 
машины 
29 Машины специального К ЯСША ет Е 3 ЗЕ ты тя Ч з Е 
назначения 
30 Тепловые процессы и к. Я.РК р > > ра & * «|= * * 
устройства 
31 |Механические элементы Я, К США > * ыы 22 * 
32 |Транспорт Я, К. США ы [5 | ы 2 2 
33 |Оборудование. игры Я, США, К > 52 = > = = = > 
Товары народного К, США. Я |= > * * * * 
Евы потребления 2“ 
35 |Гражданское строительство |К. США. Я |235 ы = Е | ы * 
Кол-во направлений. в которых страна 
ны И 474642645 |5 
занимает 1—5 места 
Кол-во нап авлений, в которых ана 
ы ее 51 аз а за 2 
является лидером (1—3 место) 








Примечание: К - Китай; Я — Япония; РК — Республика Корея; Г — Германия; * — не входит 
в рейтинг стран, занявших первые 5 мест по индексу В $1. 
Источник: составлено авторами. 
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ТаЫе 2. Тор 10 соипы-е$ 1еад то ш райепйпо асйуНу ш Фе ВУГ гап то, 
Бу чесппооз1са| агеа 







































































































































































Соппну’5; В$Г гавК Бу {есБпоюзлса! агеа 
: 8 5 
Геа4егз ш 5 -| = = 
№. ТесБпоюзлса! агеа раепния ее м |. = 5 и 
аснуйу а еч<ч аще ыы 
Ея“ 55| 5 
ыы № она 3 
5. Ф | "2 =. 
-.. = 
2 = 
1 ЕТесилса[ лласЬшегу, ТС ЗА ы „ ИИ - | - - - 
аррагай1$ 
2 |Апаю-узаа есвпоюзу 7, 9ЗА, ВС | * № * |3 | * | * г 
З ТаесопипишсаНоп$ ОЗА, 9, С = ж | *ж| жж * * 
4 Гуеца! сопилишсаной ОЗА, С,У жж |*|* м. о И * * 
5 Вазс сопипашсаНов ЗА. ХС . | * М |+ +. = 
т ргосеззез 
6 Сошршег {есЬпоюзу ОЗА, С.Т * | * м жж * * 
7 ТТ шео4$ Юг тапазешени |9ЗА, КС * | * И *|*|*|*П|* * 
8 Зеписопаяс{юг$ Т, 9ЗА, ВС * М * К И ВЕ * * 
9 Орис$ Т, ОЗА, С О ПО О О ПОР” ПОЗ ПО ПОЗ ПЕ * З 
10 |Меазагешеш С, Г, Ч$А ж || жж | жж |* О + * 
11 'Апа[уз1з оРбюозлса[ ЗА. СГ | в о РЕ 9 
ша{ег1а15 
12 |Сошто| С, 1, ЧА [1 | ж И ||| *|*| = 
13 |Мефса есвпоюзу ОЗА, 5, С «|| | =|=|= * * 
14 |Огзашс Нпе свепизу С, ЗА, 7 || 
15 |В1чесБпо1юзу ОА, С, 1 О О О И И ПИ * 
16 |РБапласеийса!$ ее | [5 | | = * 
17 |МасготоТесаг сБепизцу, |С,7. ОЗА Я 8 т БЕН ТО ЕСН и ити ПТО Е 
ро[уштег$ 
18 |Роо4а сБепизку С, ВЕ, ||| [1 м 
19 |Вазс шаена!5 свепиххгу С, Ч$А, 7 Еж |* жж |2 
20 |МеаЦШагеу С, Г, Ч5А =] || НИИ > 
21 |Злиасе 1есЬпо]юзу, соашае |1, С. Ч$А * м *+|*+*+=| += * * 
>> |Мисго-збаспишаГанА вапо- С 95$А.Т т И О || 3 > 
-^ _ИесБзоюзу 
23 |СБеписа! епзшеегиа2 С, 9$А, 7 О О ПО ПО ПО ПО ПО ПО 
24 Епупошиеша (есвпоозу С, 1, 95А [3 | | 
25 |Напанае Т, С, ЧЗА * «| * 2 *+| + |= 
26 |МасЬше юо[5 К, Г, ОЗА = * * | *|* * * 
27 |Епзшез, ришрз, пифшез Т, О$А, С | * „ За + |+ = = 
28 |ТехшЕ апа рарег 1ласфшез Т, С, ЧЗА < Ш * *|*|* № * * * 
29 |ОШег зресла! лас тез С, 1, 9Ч$А Е з ы 
30 ТБеппаГ ргосеззез ап тсвс И РЕ РЗ ПИР С ТЕ ИИС о БИО ы 
аррагайа$ 
31 |Месрашиса! еее; Т, 9ЧЗА, С || * * М * |*|* * * 
32 |Ттапзрои Т, ЧЗА, С * | * * |3 № *|* * * 
33 |Ралибате, заштез Т, 9ЗА, ВС *|2|* | * * 
34 |Сопзашег 004$ Т, ОЗА, ВС ый ый Вы [75] * | * М * ы 
35 |СГИ епзшеегая С, Ч$А, 1 | * 
ПХашабег оЁ агеаз, \феге фе сопийу Баз а гапК 47464126 |4 & ь 
о 1-5 
ХишЬег оЁагеаз, \Теге фе соппцу 1$ ш Ше 
5 
]еа4 (гапКк 1—3) 1 г 4 |3 1131 4 2 





№: С — СШша; /] — Ларап; КК — Кериб Пс о# Когеа; С — Сегтапу; * — по шса4е4 т юр-5 
социелез ш Фе В$Г гай 1пе. 
Зоигсе: таае Бу Ше ап®ог$. 
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